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摘要(译)

本发明涉及一种微发光二极管（Micro LED）转印装置。加热装置和可移
动冷却装置布置在齿条上，其中冷却装置的冷却表面与加热装置的加热
表面相对。在加热装置和冷却装置之间设置有辊子机构，并且在辊子机
构上设置有可循环旋转的传送带。温度控制胶水配置在传送带的外表面
上。与传统解决方案相比，所提出的微LED转印装置实现了微LED的循
环吸收和转印，从而可以提高转印效率。
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